KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Opis przedmiotu

Kod przedmiotu - Pomiary w skali mikro i makro
g E
S B .
MB/O/IN/ST/C2A.2 <3 Micro- and macroscale measurements
Jezyk wyktadowy polski
Rok akademicki 2021/2022
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
w zakresie Programowanie obrabiarek CNC
Poziom studiow studia drugiego stopnia
Profil studiow ogolnoakademicki
Forma studiow studia niestacjonarne
Semestr / semestry drugi
Przynaleznos$¢ do grupy zajec Grupa zaje¢ Caa Programowanie obrabiarek CNC
Status przedmiotu obowigzkowy
Liczba godzin
Forma zajgc¢ zajeé Liczba punktow ECTS
dydaktycznych
Formy realizacji zaje¢ dydaktycznych, wymiar, wyktad 8 [h]
punkty ECTS
¢wiczenia 8 [h] 2 ECTS
........ ... [h]
o ksztaltuje umiejetnosci praktyczne (profil
praktyczny)
7 profilem studiéw ® zwigzany z p.rowadz,ong dzialalnoscig nauk(?wq 1ECTS
w dyscyplinie do ktorej przyporzqdkowany jest
etz prasdmion kierunek studiow (profil ogolnoakademicki)
7 uprawnieniami .sl.uzy. Zdol?ywamu przez studenta kompetencji 2 ECTS
inzynierskich
z dyscypling InZynieria mechaniczna 2 ECTS

Forma nauczania

tradycyjna - zajecia zorganizowane w Uczelni

Wymagania wstepne
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EFEKTY UCZENIA SIE, TRESCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJEC DYDAKTYCZNYCH,
WERYFIKACJA EFEKTOW UCZENIA SIE

Cel ksztalcenia:

Celem zajec jest nabycie umiejetnosci oceny cech geometrycznych
wyrobow i narzedzi w skali mikro i makro

Tresci programowe:

Wykiad:

Koncepcja ,,metrologii bogatej w informacje” (information-rich
metrology). Digitalizacja powierzchni w skalach mikro, mezo

i makro. Optyczne metody skaningowe, mikroskopia
interferencyjna i konfokalna. Interakcje pomiedzy skalami w
metrologii diugosci i kqta. Pomiary w skali nano i mikro.
Charakteryzacja powierzchni bazujgca na cechach:
identyfikacja, ekstrakcja (wyodrebnienie), opis cechy pod kqtem
wielkosci, ksztattu i parametréw. Pomiary w skali mezo i makro,
jednoczesny pomiar nierownosci powierzchni, odchyltek ksztaltu i
wybranych cech geometrycznych.

Cwiczenia:

Zagadnienia spdjnosci (traceability) pomiarowej W skali nano.
Lancuch powigzan z wzorcami i jednostkami miar. Wzorce
materialne do kalibracji przyrzqdow do pomiarow topografii
powierzchni. Wzorce w skali nano. Propagacja niepewnosci
pomiarowej w skali mikro i nano. Kalibracja przyrzgdow
pomiarowych w skali nano.

Metody dydaktyczne (ksztalcenia):

— metoda podajaca (wyktad informacyjny z wykorzystaniem
narzedzi multimedialnych),

— metoda eksponujaca (pokaz),

— metoda praktyczna (¢wiczenia rachunkowe z wykorzystaniem
komputerow)

Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiggnigtych
efektow uczenia si¢, sposob obliczania oceny
koncowe;j:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiggniecie wymaganych

efektow uczenia si¢ okreslonych dla danego przedmiotu.

Forma zaliczenia wyktadu — kolokwium pisemne.

Zaliczenie zajeé éwiczeniowych na podstawie sprawdzania

wykonanych zadan.
Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajeé
wchodzgcych w sktad danego przedmiotu jest
rownoznaczne z jego zaliczeniem i zdobyciem przez
studenta liczby punktow ECTS przyporzqdkowanych temu

przedmiotowi.

Efekty uczenia si¢ dla przedmiotu w odniesieniu do efektow kierunkowych i formy Metody weryfikacji efektow
zajed uczenia si¢
Opis efektow uczenia si¢ dla q
Numer przedmiotu (PEU) Klerunkow_y Forma Metody
efektu , . . efekt uczenia " S .
" Student, ktory zaliczyt przedmiot . Forma zaj¢¢ | weryfikacji sprawdzania
uczenia . - ! - S1¢ . , -
. (W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) jest (zaliczen) i oceny
si¢ ; (KEU)
gotow do:
ma podstawowa wiedze w zakresie
metrologii, zna i rozumie metody pomiaru wyktad/ zaliczenie Pisemne
w1 . . K_WG03 P . .
podstawowych wielkosci charakterystycz- - ¢wiczenia na ocene kolokwium
nych dla budowy maszyn i urzadzen
ma podstawowg wiedze o trendach
W2 rozwo;owy_ch w zakres_le, prOJektO\_/yanla, K_WG05 wyklad zaliczenie Plsem_ne
wytwarzania, budowy i eksploatacji na oceng kolokwium
maszyn i urzadzen
Potrafi postugiwac si¢ metodami
koml?u.te.ro“{yml przy rozwigzywaniu K UW02 o . saliczenie Ble;qca ocena
U1 zadan inzynierskich z zakresu - ¢wiczenia rozwigzywanych
) . S . K_UW03 na oceng ,
projektowania, wytwarzania i eksploatacji zadan
maszyn i urzadzen.
pom?ﬁ posmglwac Si¢ aparaturg K_UwW02 wyktad/ zaliczenie Pisemne
U2 pomiarowg i metodami szacowania L . .
. . K_UwO03 ¢wiczenia na ocene kolokwium
btedéw pomiaru




Ma $§wiadomo$¢ odpowiedzialno$ci
zwiazanej z decyzjami, podejmowanymi
w ramach dzialalnosci inzynierskiej,
szczegolnie w kategoriach
bezpieczenstwa wiasnego i innych osob
oraz ochrony §rodowiska

K1

K_KO03

wyktad

zaliczenie
na oceng

Pisemne
kolokwium
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Naktad pracy studenta potrzebny do osiggniecia zaktadanych efektow uczenia si¢ — bilans punktow ECTS

Obciazenie studenta [h]

Zajecia bez
Udziat w zajgciach, aktywno$é Inne godz. nauczyciela- Zajecia
kontaktowe praca wilasna dydaktyczne
(IGK) studenta Y

(ZBN)
Udziat w wyktadach X X 8 [h]
Udziat w ¢wiczeniach X X 8 [h]
Udziat w konsultacjach 71[h] X X
Przygotowanie do wyktadow X 15 [h] X
Przygotowanie do zaliczenia 20 [h]
Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 7[h)/0,3ECTS |27[h])/1,1ECTS| 16 [h])/0,6 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot 50 h/ 2 ECTS

Informacje dodatkowe, uwagi




